
ACUERDOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO 

 
SESIÓN 419, CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DE 2017 

 
419.1  Aprobación del Orden del Día con modificaciones en los siguientes 

términos: 
 

Se incluyeron los puntos 9, 10 y 11 en el Orden del Día: 
 
9. Información sobre la propuesta de creación del Posgrado en 

Ingeniería Mecatrónica de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. 
 

10. Declaratoria, en su caso, de la consejera electa propietaria para 
la representación del Departamento de Sistemas ante el 
Vigésimo Segundo Consejo Académico, periodo 2017-2019.  

 
11. Declaratoria, en su caso, del consejero electo suplente para la 

representación del Departamento de Sistemas ante el Vigésimo 
Segundo Consejo Académico, periodo 2017-2019.  
 

A partir de lo anterior, el orden de los puntos se modificó. 
 
419.2  Aprobación del Acta de la Sesión 416, celebrada los días 30 y 31 de 

enero de 2017. 
 
419.3 Aprobación de las reformas a las Políticas Operativas de Docencia de 

la Unidad Azcapotzalco. 
 
419.4 Aprobación de las Políticas operativas en materia de preservación y 

difusión de la cultura y su correspondiente exposición de motivos. 
 
419.5 Aprobación de las recomendaciones relacionadas con la aprobación 

de las Políticas operativas en materia de preservación y difusión de la 
cultura. 

 
419.6 Aprobación de los mecanismos para instrumentar las medidas 

tendientes a la institucionalización de la igualdad de género. 
 
419.7 Aprobación de las recomendaciones relacionadas con las medidas 

tendientes a la institucionalización de la igualdad de género. 
 
419.8  Aprobación de la armonización de la propuesta de creación del plan y 

programas de estudio de la Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Electromagnética de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, para 



someterla a la consideración del Colegio Académico para su 
aprobación. 

 
419.9 Regresar al Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería la 

propuesta de modificación del plan y programas de estudio del 
Posgrado en Ingeniería de Procesos, en virtud de que es una 
adecuación. 

 
419.10 Declaración de la Dra. Yadira Zavala Osorio como consejera electa 

propietaria para conformar el Vigésimo Segundo Consejo Académico, 
periodo 2017-2019. 

 
419.11 Declaración del Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra como consejero 

electo suplente para conformar el Vigésimo Segundo Consejo 
Académico, periodo 2017-2019. 

 

 
El Consejo Académico recibió lo siguiente:  
 

 Información sobre la propuesta de creación del Posgrado en Ingeniería 
Mecatrónica de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en el sentido de 
retirar la propuesta con el objetivo de reformularla para en un futuro volverla 
a presentar. 
 

 Informe del Rector de la Unidad sobre las actividades realizadas durante el 
año 2016. 
 

 
 
 

  
 


